
Cubis® III
实验室天平
连接、合规、简化



Cubis® III
轻松集成，天生合规

“Cubis® III 为实验室 4.0 时代提供
精准称重解决方案，具备出色的互
联性与合规性，并且可以随着您实
验室未来发展的需要而灵活扩展。”
Sebatian Weber 
Product Manager, Sartorius

直接连接，无需额外软件
■ 开放的行业标准接口——无需被特定供应商绑定
■ 与 LIMS、ELN、MES和 ERP实现无缝接入与集成——无需额外中间软件。
■ 基于成熟标准的现代化、IT友好型架构。

合规，无需繁琐流程
■ 合规始于天平：设计上即符合 21 CFR Part 11及 GxP标准。
■ 在原始数据生成时即为经过验证的电子记录，且可以通过经验证的电子签名完成审核。
■ 支持“轻触即签”的工作流程，具备完整的可追溯性及安全用户管理（本地或集中式）。
■ 基于完整的审计追踪记录和可以长期保存的 PDF/A 归档，随时准备迎接审计查询。
■ 内置药典称量指引并始终如一地执行。

高效带来回报
■ 高准确度且更少的样品消耗，可节约宝贵的样品资源。
■ 智能 QApps 工作流程为操作人员提供指引，从而提高效率并减少错误。
■ 今天选择模块化设计，明天才有扩展的可能性——这是一个具备定期更新和开放集成标
准的面向未来的平台。

自 2009 年推出以来，Cubis® 天平系列一直是高端实验室称重领域的标杆，深受那些对数据完整性和法规遵从性绝不妥
协的科学家和质量专业人员的青睐。然而，随着数字化进程的加速，如何在日益复杂的 IT 环境和不断攀升的系统集成成
本与日益严苛的合规要求之间寻求平衡，已成为现代实验室面临的一大痛点。

Cubis® III 具备开放连接性与内置合规性，无论是独立部署还是完全系统集成，都可直接接入任何数字生态系统。由于无
需额外的中间软件层，无论您处于数字化转型的哪个阶段，它都能显著降低即时和长期的成本及复杂性。



两种方案，覆盖所有应用

Cubis® III — 专为单机独立使用而优化

对于制药、医疗技术及相关领域的联网受监管实验室，
Cubis® III Max 提供了一套符合规范的端到端解决方案，涵
盖从安全数据生成到企业级集成的全流程——无需额外的软
件层。内置工作流和简便的多地点部署功能，可有效提升
通量并确保一致性。

内置 QApp数量：60 +

合规与安全
■ 审计追踪与电子签名
■ USP/最小样品量
■ 测量不确定度
■ 网络用户管理（LDAPS）

连接性
■ 即插即用的连接器插件

工作流支持
■ 专用 QApps
■ 外部软件连接器

对于需要卓越称重性能且无需承担 IT管理负担的实验室，
Cubis® III 凭借直接连接功能、内置用户管理、RFID一键登
录以及引导式清洁 / 校准功能，提供业界领先的性能表现。
随着需求增加，还可进行合规性和连接性升级。

内置 QApp数量：40 + 

合规与安全
■ 本地用户管理
■ RFID身份验证

连接性
■ 文件共享和 FTPS
■ REST-API
■ OPC UA | LADS

工作流支持
■ 高级 QApps
■ 用户校准

Cubis® III Max — 专为连接集成使用而优化

Cubis® III Cubis® III Max
用户管理（本地）

连接性

可随时调取的
应用程序

完全合规

定制化解决方案

直接连接

您实验室
所需的各
种接口

PC Direct Serial/ASCII 
(SICS/SBI)

支持实验室天平中
最广泛采用的串行
通讯协议。

键盘模拟功能，用
于直接在文本字段 /
输入框中输入数值。

支持通过 SMB 或
FTP(S) 协议传输数
据 记 录 文 件（如
TXT/PDF/ 备 份 文
件），实现文件共享

基于 HTTP 的双向
通信，用于实现高
级的工作流驱动型
集成。

标准化且被广泛认
可的机器间自动化
数据交换与通信模
式。

通过成熟的串口协
议，与传统 CDS、
LIMS或定制自动化
解决方案进行集成。

直接将数据录入任
何基于文本的应用
程序，例如 SAP 或 
MicrosoftExcel；
无需任何 IT 支持
即可消除录入错误。

兼容任何能够解析
文件、存储备份、
审计日志和记录并
直接保存在网络中
的软件（如 LIMS）。

双向数据交换支持
与 LIMS、ELN 及
过程控制系统的深
度集成。

工业自动化（MES/ 
SCADA）领 域 的
行业标准，并在实
验室环境中得到越
来越广泛的应用。

文件传输 Webservice 
(REST)

OPC UA

典型应用

确保数据完整性

Cubis® III 可直接集成入任何实验室或企业信息系统。从直接将数据自动录入到电脑文件，到完整的双向 LIMS 集成，您
的实验室所需的各种接口与通讯协议均已内置。

现代化集成接口
■ 双向 REST Webservice集成
■ 预配置的连接器，支持 LIMS、ELN、MES和 ERP系统

专为您的数字化转型之路打造
■ 从独立运行到全面的企业级集成
■ 基于标准的架构，可随您的实验室需求灵活调整并持续
扩展

开放、基于标准的连接性
■ 可无缝集成到任何实验室 IT环境中
■ 无需额外的软件层或中间软件

灵活的数据传输
■ 将 PDF、CSV 和 TXT 文件直接导出到文件共享服务器或 

FTP/FTPS
■ 实时 OPC UA数据交换，并向下兼容 SBI与 SICS协议



称重模块
提供 �� 种称重模块可供选择，以满足您不同的应用需求和
工作流程。

防风罩
7 款不同设计，专为您所选的不同类型天平量身打造。

软件与显示
超高速 7英寸显示屏、60多个 QApp应用程序，以及持续
开发的 QApp以满足不断变化的需求。

持续开发和定期的功能增强，确保了对不断发展的实验室
工作流程提供持久的支持。

模块化系统设计，随时满足您的需求

1

2

3

1 & 2)超微量天平和微量天平

最大称量范围为 2.1 克至 10.1 克 | 分
度值范围为 0.1 微克至 1 微克。

■ 自动圆形玻璃防风罩，具备自学习功
能、照明功能及集成式运动传感器。

■ 手动不锈钢防风罩适用于 2.1 克和 
6.1 克的滤膜称重应用。

3)大量程微量和半微量天平

最大称量范围为 21 克至 220 克 | 分
度值范围为 0.001毫克至 0.05毫克。

■ 玻璃防风罩，内置可授权的除静电
器，可消除静电；可选的自动防风
罩功能，操作快捷简便；另可选配
内置防风罩（配件）。

■ 内置运动传感器，支持无接触操作

4)分析天平和毫克天平

最大称量范围为 120 克至 5,200 克 | 
分度值范围为 0.1 毫克至 1 毫克。

■ 自动玻璃防风罩，可选配集成式除
静电器，用于消除样品及样品容器
上的干扰性静电。

■ 手动玻璃防风罩，配有运行顺畅的
玻璃门（仅限分析型号）。

3

1 & 2 ) Ultra and Micro-Balances 3) High-Capacity Micro  
and Semi-Micro Balances

4 ) Analytical and Milligram Balances

Maximum capacity between 2.1 g and 
10.1 g | scale interval with a range of  
0.1 μg to 1 μg.  

 Automatic, motorized, round, glass 
draft shield with learning capability, 
illumination and integrated motion 
sensor. 

 Manual stainless steel draft shield 
 

2.1 g and 6.1 g.

Maximum capacity between 21 g and  
 220 g | scale interval with a range of 
0.001 mg to 0.05 mg. 

 Glass draft shield with licensable 
built-in ionizer to eliminate 
electrostatic charges and automatic 
draft shield function for fast and 
easy operation, and available inner 
draft shield (accessory). 

 Integrated motion sensor for touch-
free operation.

Maximum capacity between 120 g 
and 5,200 g | scale interval with a 
range of 0.1 mg to 1 mg.  

 Automatic glass draft shield with 
or without integrated ionizer to 
eliminate interfering electrostatic 
charges on samples and sample 
containers. 

 Manual glass draft shield with 
smooth-action doors (Analytical 
model only).
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7

5

5)毫克天平

最大称量范围为 320 克至 5,200 克 | 
分度值为 1 毫克。

■ 易于使用的手动玻璃防风罩。
■ 可拆卸的扁平不锈钢框架式防风罩
（图中未显示）

6)精密天平

最大量程为 1,200 克至 14,200 克 | 分
度值范围为 10 毫克至 100 毫克

■ 占地面积小

7)大量程精密天平

最大量程为 11,200 克至 70,200 克 | 
分度值范围为 100 毫克至 1 克。

■ 大尺寸秤盘。



可追加强制
执行流程

全面合规

 遵守 ALCOA++原则及数据完整性要求。

安全、准确且长期的数据存储，符合 FDA 21 CFR Part 
11及欧盟 GMP 附录 11 的要求。

通过完整的系统审计追踪记录，确保可追溯性，该记
录将按照通用合规要求，捕获仪器上的每一项变更。

具备强大访问控制功能的用户管理，符合 21 CFR 
Part 11 的要求，支持 RFID 和 LDAPS，以实现集中
管理的用户身份验证。

这款内置指引功能的清洁 QApp 让清洁过程直观且
轻松无忧。

自动调水平功能可确保您的天平始终处于正确位置，
操作快速、简便，无需手动调整。

使用 isoCal 和 ReproTest 进行内部校准，使用
QApp 进行外部校准；遵循 EURAMET 校准指南、
NIST 第 44 号手册、OIML、ASTM 标准，并考虑迟
滞和线性；支持多种校准砝码。

通过在文件上直接签署电子签名，简化工作流程，实
现全程可追溯。

 通过网络时间协议（NTP）实现自动时间同步，确
保所有记录中的时间与系统时钟保持一致且准确。

自动、定时备份至网络共享文件夹或外部系统。

从天平到归档档案的数据完整性——安全的传输协议、
符合 PDF/A 标准的文件以及 MD5 校验和，确保每
条记录均可追溯且具有防篡改特性

技术控件

I
完
整
性
内
核

审计追踪与
Alibi存储器

用户管理与
权限分配 天平清洁

数据备份 电子签名 调水平

安全数据传输 时间同步 校准与调整



简化流程，切实降本
Cubis® III 具备原生的开放连接性和内置合规性，从而减少了其他体系（如增设中间
软件）所需要的安装、验证和维护的工作量，简化了 IT 和质量团队对于天平生命周
期的管理。该设备在仅需极少量样品的情况下即可实现高精度称量，这也有助于在
质量控制和研发工作流程中高效利用宝贵的物料。

一次投资，随时扩展。Cubis® III 随您的需求而成长。

 Cubis® QApps 涵盖了广泛的常规和高级称重应用，从检重和计数到密度测定、
最小样品量（USP <41>、USP<1251>, EP2.1.7, ChP 9032）以及统计称重，满足
了实验室日常工作中最常见的需求。

对于受监管的环境，QApps 专为符合 GAMP® 指南的验证而设计，该指南是制
药行业计算机化系统的公认标准。

对于超出标准产品组合的工作流程，赛多利斯会根据您的标准操作规程（SOP）
直接开发定制化软件模块，确保您的流程得到准确体现并高效执行。

满足实验室需求及贵重样品处理需求的灵活天平和配件
（减少浪费，杜绝交叉污染）

水平调整方式 防风罩选项

天平类型
称重模块

自动 辅助 F A U I R 0

超微量 0.1 µg
2.7S

微量 1 µg
10.6S, 3.6P

微量 1 µg
6.6S

大量程微量 1 µg
226S5, 116S2, 66P, 66S, 36P, 36S, 26P

半微量 10 µg 
225S5, 225S, 225P, 125S 

分析 0.1 mg 
524S, 324S, 224S, 124S

精密 1 mg
5203S, 3203S, 2203S, 1203S, 623S, 323S

精密 10 mg
8202S, 6202S, 6202P, 4202S, 2202S, 1202S

精密 10 mg
14202S, 10202S

精密 100 mg
8201S, 5201S

精密 100 mg
12201S

大量程精密 100 mg 
70201S, 50201S, 36201P, 36201S, 20201S, 11201S

大量程精密 1 g
70200S, 50200S

配置您的 Cubis® III 天平

 C  U    B              226S5     

用户界面 代码与型批 防风罩和软件包

1S0   A   C  -  -  

型批 描述
S0 标准版（适用于欧洲、除日韩的亚洲、南

美洲、东南亚）
S1 标准版（适用于韩国与日本）
S2 标准版（适用于美国、加拿大、墨西哥）
S3 标准版（适用于其他国家，如澳大利亚、

以色列、阿根廷）
EU 欧洲型批版（除法国）

FR 法国型批

CN 中国型批

 IN 印度型批

BR 巴西型批

JP 日本型批

示例

防风罩 描述
F 适用于微量天平的滤膜防风罩
A 自动防风罩
U 手动防风罩
I 自动防风罩+内置除静电器
R 不锈钢框架式防风罩
0 无防风罩

若可用的情况下，“C”代表了完整的软件包配置（即Max版）
技术规格如有变更，恕不另行通知。

■ 支持左右手操作，具备 180° | 360° 无遮挡取样
■ 防静电及防磁保护装置
■ 对样品友好的操作方式（Q-Grid ）
■ 三重环境传感器监测
■ 密度测量及移液器校准套件

■两种节能模式（待机和深度待机）
■非接触式及手势动作控制
■细节预警与任务（状态中心）
■自动或辅助调平系统（Q-Level）
■自适应稳定与延时滤波器
■自动门（自学习功能）

称重模块



bilibili@赛多利斯中国关注赛多利斯实验室

 leadscn@sartorius.com
赛多利斯莱珀思（上海）贸易有限公司

联系我们

邮箱
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